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1. Zestaw kurs6w obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym:

Semestr 1

Kursy obowiazkowe:

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma

grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w | ¢ 1l | p| s

1 | CHC011004C Chemia ogdlna 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

2 | CHC011004W Chemia ogdlna 2 30 120 4,00 | Egzamin
3 | FZC011002C Fizyka [ 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

4| FZC011002W Fizyka [ 2 30 120 4,00 | Egzamin
5| GFC011001L Grafika inzynierska 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
6 | IMC012002W Materiatloznawstwo 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
7 | MAT001404C Algebra z geometrig analityczng B 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

8 | MAT001404W Algebra z geometria analityczna B | 2 30 60 2,00 | Egzamin
9 | MAT001417C Analiza matematyczna 1.1 B 2 30 90 3,00 | Zaliczenie

10 | MAT001417W Analiza matematyczna 1.1 B 3 45 150 5,00 | Egzamin
11 | TICO11003L Technologie informacyjne B 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

Razem: 11| 8 | 4 345 900 30,00

Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba
, godzin ZZU godzin CNPS punktow ECTS
w ¢ 1 p
11 8 4 345 900 30
Uzytkownik: Joanna Kolada-Wereszczak Strona 1 z 7
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Semestr 2

Kursy obowiazkowe:

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w | ¢ 1 | p| s
1| CHC012001L Podstawy chemii nieorganicznej 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
2 | CHC012001W Podstawy chemii nieorganicznej 2 30 90 3,00 | Egzamin
3 | CHC012004C Obliczenia w chemii technicznej 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
4 | ETP001006L Elektronika i elektrotechnika 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
5 | ETPO01006W Elektronika i elektrotechnika 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
6 | FZC012002C Fizyka Il 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
7 | FZC012002L Fizyka Il 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
8 | FZC012002W Fizyka IT 2 30 120 4,00 | Egzamin
9 | MAT001426C Analiza matematyczna 2.2 B 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
10 | MATO001426W Analiza matematyczna 2.2 B 3 45 150 5,00 | Egzamin
Razem: L9 | 5| 6 300 810 27,00
Bloki kursow wybieralnych:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w | ¢ 1 | p| s
1 | CHC108239BK Przedmioty humanistyczne 2015z 15 30 1,00
2 | TCC108266BK Technologia Chemiczna 2015 30 60 2,00
Razem: 45 90 3,00
Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba
i godzin ZZU godzin CNPS punktow ECTS
w ¢ 1 p s
9 5 6 345 900 30
Uzytkownik: Joanna Kolada-Wereszczak Strona 2z 7
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Semestr 3

Kursy obowiazkowe:

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w | ¢ 1 | p| s
1| CHC013002L Podstawy chemii organicznej 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
2 | CHC013002W Podstawy chemii organicznej 2 30 120 4,00 | Egzamin
3 | CHC013007L Chemia techniczna nieorganiczna 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
4 | CHCO013012L Chemia techniczna organiczna 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
5 | ETP001002L Miernictwo i automatyka 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
6 | ETP001002W Miernictwo i automatyka 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
7 | ICC0O13003W Podstawy inzynierii chemicznej 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
8 | MSN0O00181P Maszynoznawstwo 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
9 | MSN000181W Maszynoznawstwo 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
Razem: L/ 8 | 1 240 600 20,00
Grupy kursow obowiazkowych:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w ‘ ¢ | 1| p| s
1 | CHC013001Wce Podstawy chemii fizycznej 2 \ 2 60 210 7,00 | Egzamin
Razem: | 2 | 2 60 210 7,00
Bloki kurséw wybieralnych:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w|¢ | 1| p]|s
1 | CHC108239BK Przedmioty humanistyczne 2015z 15 30 1,00
2| JZL100707BK Jezyki obce KRK I st. (2 ECTS) 60 70 2,00
3 | WFW030000BK ZAJECIA SPORTOWE - 30 30 0,00
wszystkie
Razem: 105 130 3,00
Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba
i godzin ZZU godzin CNPS punktéw ECTS
w ¢ 1 p ]
9 2 8 1 405 940 30
Uzytkownik: Joanna Kolada-Wereszczak Strona 3 z 7
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Semestr 4

Kursy obowiazkowe:

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w | ¢ 1 | p| s
1 | CHC014001L Podstawy chemii analitycznej 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
2 | CHC014001W Podstawy chemii analitycznej 1 15 60 2,00 | Egzamin
3 | TCC014001P Podstawy technologii chemicznej 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
4| TCC014001W Podstawy technologii chemicznej 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
5| TCC014004L Technologia chemiczna - surowce 3 45 60 2,00 | Zaliczenie
i no$niki energii
6 | TCC014004S Technologia chemiczna - surowce 1 15 60 2,00 | Zaliczenie
i no$niki energii
7 | TCC014004W Technologia chemiczna - surowce 1 15 30 1,00 | Egzamin
i no$niki energii
8| TCC014007C Termodynamika chemiczna i 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
techniczna
9 | TCC014007W Termodynamika chemiczna i 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
techniczna
10 | TCC014008L Technologia chemiczna-surowce i 3 45 60 2,00 | Zaliczenie
procesy przemystu
nieorganicznego
11 | TCC014008S Technologia chemiczna-surowce i 1 15 60 2,00 | Zaliczenie
procesy przemystu
nieorganicznego
12 | TCC014008W Technologia chemiczna-surowce i 2 30 60 2,00 | Egzamin
procesy przemystu
nieorganicznego
Razem: L 7 | 1 1 8]2]2 300 660 22,00
Bloki kursow wybieralnych:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w|¢ | 1| p]s
1 | CHC108239BK Przedmioty humanistyczne 2015z 15 60 2,00
2 | CHC108240BK Modut menadzerski 2015 15 30 1,00
3| JZL100708BK Jezyki obce KRK I st. (3 ECTS) 60 80 3,00
4 | TCC108266BK Technologia Chemiczna 2015 30 60 2,00
Razem: 120 230 8,00
Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba
i godzin ZZU godzin CNPS punktow ECTS
w ¢ 1 p ]
7 1 8 2 2 420 890 30
Uzytkownik: Joanna Kolada-Wereszczak Strona 4 z 7
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Semestr 5

Kursy obowiazkowe:

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
Z7U CNPS ECTS
w | ¢ 1 | p| s
1 | ICC015005C InZynieria chemiczna 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
2 | ICC015005L InZynieria chemiczna 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
3| ICCO015005W Inzynieria chemiczna 2 30 60 2,00 | Egzamin
4| TCC014006L Bezpieczenstwo techniczne 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
5| TCC014006W Bezpieczenstwo techniczne 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
6 | TCCO15003L Podstawowe procesy jednostkowe 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
w technologii chemicznej
7 | TCCO15003W Podstawowe procesy jednostkowe 2 30 90 3,00 | Egzamin
w technologii chemicznej
8 | TCCO15005L Kontrola jako$ci surowcow i 4 60 120 4,00 | Zaliczenie
produktow
9 | TCCO15006L Technologia chemiczna-surowce i 4 60 90 3,00 | Zaliczenie
procesy przemystu organicznego
10 | TCCO015006S Technologia chemiczna-surowce i 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
procesy przemystu organicznego
11 | TCCO015006W Technologia chemiczna-surowce i 3 45 120 4,00 | Egzamin
procesy przemystu organicznego
Razem: | 8 12 13 2 375 780 26,00
Bloki kursow wybieralnych:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
Z7U CNPS ECTS
w ‘ ¢ 1 | p| s
1| TCC108266BK Technologia Chemiczna 2015 \ 60 120 4,00
Razem: \ 60 120 4,00
Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba
¢ | b godzin ZZU godzin CNPS punktéw ECTS
2 13 435 900 30
Uzytkownik: Joanna Kolada-Wereszczak Strona 5z 7
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Semestr 6

Kursy obowiazkowe:

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w | ¢ 1 | p| s
1 | CHC016005w Metody chromatograficzne w 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
chemii i biotechnologii
2 | TCC016004S Najlepsze dostgpne technologie 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
chemiczne (BAT)
3 | TCC016004W Najlepsze dostgpne technologie 2 30 90 3,00 | Egzamin
chemiczne (BAT)
4 | TCC016005L Matotonazowa produkcja 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
chemikaliow nieorganicznych-
zarzadzanie jako$cig i procesem.
5| TCCO016006L Przemystowe laboratorium 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
technologii ropy naftowej i wegla |
6 | TCC016007L Laboratorium technologii 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
polimerow 1
7| TCCO016008L Laboratorium technologii 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
surfaktantéw I
8| TCCO016011P Projekt technologiczny 3 45 120 4,00 | Zaliczenie
9| TCCO16011W Projekt technologiczny 1 15 60 2,00 | Egzamin
10 | ZMCO016001W Zarzadzanie jako$cia 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
Razem: | 7 6| 3|2 270 660 22,00
Bloki kursow wybieralnych:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w ‘ ¢ | 1| p| s
1| TCC108266BK Technologia Chemiczna 2015 ‘ 120 240 8,00
Razem: \ 120 240 8,00
Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba
i godzin ZZU godzin CNPS punktéw ECTS
w ¢ 1 p ]
7 6 3 2 390 900 30
Semestr 7
Kursy obowiazkowe:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w | ¢ 1l | p| s
1 | CHC010004L Praca dyplomowa 60 60 2,00 | Zaliczenie
2 | CHC010070Q Praktyka zawodowa 0 180 6,00 | Zaliczenie
3 | ISZ004309W Bezpieczenstwo pracy i ergonomia | 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
4 | TCCO017009S Seminarium dyplomowe+praca 1 15 450 15,00 | Zaliczenie
dypl.+przyg.do egz.
Razem: | 1 1 90 720 24,00
Bloki kursow wybieralnych:
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba | Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godzin | godzin | punktéw | zaliczenia
77U CNPS ECTS
w|¢ | 1| p]s
1| TCC102012BK Modut: Zaawansowane technologi 30 60 2,00
2 | TCC108266BK Technologia Chemiczna 2015 60 120 4,00
Razem: 90 180 6,00
Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba
i godzin ZZU godzin CNPS punktéw ECTS
w ¢ 1 p ]
1 1 180 900 30
Uzytkownik: Joanna Kolada-Wereszczak Strona 6 z 7
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2. Zestaw kursow przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania:

Semestr Kod kursu

Nazwy kurséw realizowanych lub przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania:

3. Zestaw egzaminéw w ukladzie semestralnym:

Semestr Kod kursu Nazwy kursow konczacych si¢ egzaminem:

1 CHC011004W 1. Chemia og6lna
FZC011002W 2. Fizykal
MATO001404W 3. Algebra z geom. analit. B
MATO001417W 4. Analiza matematyczna 1.1 B

2 CHC012001W 1. Podstawy chemii nieorganiczne;j
FZC012002W 2. Fizyka Il
MATO001426W 3. Analiza matematyczna 2.2 B

3 CHCO013001Wc 1. Podstawy chemii fizycznej
CHC013002W 2. Podstawy chemii organiczne;j

4 CHC014001W 1. Podstawy chemii analitycznej
TCC014004W 2. Tech.chem.-sur.i no$ni.energii
TCC014008W 3. Tech.chem.-sur.i.pro.prze.nieo

5 ICC015005W 1. Inzynieria chemiczna
TCC015003W 2. Podstawowe procesy jednostkowe
TCC015006W 3. Tech.chem.-sur.i proc.prze.org

6 TCC016004W 1. Najlepsze dostgpne technologie
TCC016011W 2. Projekt technologiczny

4. Deficyt punktow dopuszczalny na poszczegdlnych semestrach:

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow po semestrze
1 11
2 11
3 11
4 9
5 5
6 0

Zaopiniowane przez wydziatowy organ uchwatodawczy samorzadu studenckiego:

Podpis dziekana

Uzytkownik: Joanna Kolada-Wereszczak

R_PPS_PLAN STUD (1.0.0.14)

Strona 7z 7



